
ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O EDITAL PARA OFERTA DE CURSOS 
VIRTUAIS DE EXTENSÃO EM APOIO AO PROGRAMA DE MOBILIDADE VIRTUAL DA UFSC. EDITAL 

Nº 1/2021/ PROEX/SINTER/SEAD/SEPLAN

No dia 5 de março de 2021, a Comissão de Seleção nomeada pela Portaria No 3/2021/PROEX  
realizou a análise documental de 11 candidaturas que foram homologadas no dia 1o de março de 
2021. Segue a lista dos 10 candidatos aprovados:

Candidato Proposta Nº SIGPEX

Silvia Ines Coneglian Carrilho de 
Vasconcelos

Português como língua 
adicional

202102303

Patricia Jantsch Fiuza Transformação Digital na 
Educação: aproximações entre 
o professor imigrante e os 
alunos nativos digitais

202102726

Monica Lino Tendencias de la 
transformación digital en la 
educación superior

202102649

Lucas de Melo Reis Bueno Cultura material: ampliando a 
visibilidade do patrimônio 
arqueológico do território 
catarinense

202102848

Juliana Bergmann Curso de Extensao: Desafíos de 
aprender en un mundo digital

202102399

Julia Niemayer Escrita de artigos científicos em 
inglês

202101704

José Ednilson de Souza Junior Brazilian Sign Language Course: 
Learn the Basics

202102100

Diego Nunes Direitos Humanos e Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável em italiano

202102735

Analucia Gebler Philippi Possibilidade Digitais para a 
Odontologia Restauradora

202102449

Ana Julia Dal Forno Indústria 4.0 e Internet das 
Coisas - Cursos virtuais de 
Extensão em apoio ao 
Programa de Mobilidade 
Virtual da UFSC

202102607



A candadita Anita Rademaker Valença não cumpriu com os pré-requisitos do Edital. Ela não possui  
experiência  prévia  na  área  temática  escolhida  (Cultura  e  literatura  brasileira/catarinense  em 
português,  inglês,  espanhol,  francês,  alemão  ou  italiano).  Além  disso,  as  características  da 
proposta não foram apresentadas de forma clara e coesa. Diante do exposto a candidata nào foi 
classificada.

A presente ata foi lavrada no dia 5 de março de 2021.

Lincoln P. Fernandes (Presidente)

Diogo Robl

Luciana Miashiro Lima
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